Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa
im. Jana Amosa Komenskiego
w Lesznie

Uchwala nr 9f /2019
Senatu Panstwowej Wyizszej Szkoly Zawodowej
im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie
z dnia 4 lipea 2019 r.

w sprawie przyjecia programu studiow na kierunku: Mechatronika (studia
niestacjonarne) studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynajacych studia
od roku akademickiego 2019/2020

Senat Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Jana Amosa Komernskiego w Lesznie

na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 ustawy Zz dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z pézn. zm.), art. 227 ust. 3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawg — Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 36 ust. 2 pkt 4 Statutu Uczelni
uchwala, co nastgpuje :

§1
Wprowadza si¢ w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komenskiego
w Lesznie program studiow dla  kierunku: Mechatronika (studia niestacjonarne)
studia I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynajacych studia od roku
alkademickiego 2019/2020 — zgodnie z trescig zatacznika do niniejszej uchwaty.

§2
Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sic Rektorowi.

§3

Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczacy Senatu
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Kierunek studidw:
Obhowiazuje od dnia:
Studia:

Liczba semestréw

MECHATRONIKA
1.10,2018
NIESTACJONARNE I stopnia

PLAN STUDIOW

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa
im. Jana Amosa Komeiiskiego w Lesznie
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1 ‘“?;z’;‘wigfgi’::;wjezyku —— IPOEI-1-JA N{n[T|N[T] 54| 0o | 54| of o] 5] 18 2 |zo 18 2 |zo 18 1|zo
2 0 0 0 0 0 0]
3|Podstawy kultury akademickiej PWSZ-1-PA NIN[N|N|N 9 0 0 0 o] 9 Z
4 |BHP oraz ergonomia IPO-1-BHPzE NIN|N|[N|T] 18 9 0 0 9 2 1 9 9] 2 |Z0
5|Ochrona wiasnosci intelektualnej IPO-1-OWI NIN|N|N[N|] 9 9 0 0 0 1 g 1120
6|Podstawy ekonomii i zarzadzania IPOEI-1-PEiZ N|IN|N|T|N] 27 18 9 0 0 3 18| 9 3 |ZO
7|Komunikacja spolteczna IPOEI-1-KS-MR N[{N[N|T|IN|] 9 0 9 0 ¢] 1 9 11Z0
8|Etyka zawodowa IPOEI-1-EZ-MR N[N|N[T|IN|] 9 0 9 0 0 1 9 1]Z0
9[Matematyka 1 IPOEI-1-MAT1-MR N|T|N[N|N] 27 0 27 Q 0 3 27 3120
10|Matematyka 2 IPOEI-1-MAT2-MR N[T|IN|N|N] 27 0 27 0 0 3 27 3 |20
11|Matematyka 3 IPOEI-1-MAT3-MR N[{T|IN|N[N] 27 0 27 0 0 3 27 3 |Z0
12|Matematyka praktyczna w mechatronice 1 IPOEI-1-MATP1-MR N|T|N|IN|[N|] 9 9 0 0 0 1 9 11E
13|Matematyka praktyczna w mechatronice 2 IPOEI-1-MATP2-MR N]T|IN[N[N] 9 9 0 0 0 1 9 1| E
14 |Matematyka praktyczna w mechatronice 3 IPOEI-1-MATP3-MR NITI{N|N[N|] @ 9 0 0 0 1 9 1| E
16 |Fizyka |POEI-1-FIZ-MR NIT|{N|N|T]| 36 18 9 9 0 5 2118 9| 9 51 E
16 |Informatyka w mechatronice IPOEI-1-IM-MR NITIN[N|T] 27 9 0 18 0 3 2] 9 18 3 |Zo
17 |Geometria i grafika inzynierska IPOEI-1-GIGI-MR NIT|IN|N[T] 27 9 9 0 9 3 2 919 9l 3| E
18|Komputerowe wspomaganie projektowania KWP IPOEI-1-KWP-MR NIT|N|N|T] 33 9 0 15 9 5 3 9 151 9] 58| E
19|Podstawy programowania IPOEI-1-PPROG-MR N{T[N|N|T]| 27 9 0 18 0 3 2 9 18 3|20
20|Mechanika 1 IPOEI-1-MECH1-MR N|T|N[N|T| 27 9 9 0 9 3 2 9 9 913|220
21|Mechanika 2 IPOEI-1-MECH2-MR N|T|IN|[N|T| 18 9 9 0 0 2 1 9 9 21 E
22|Teoria obwodow 1 IPOEI-1-TOB1-MR N[{T[N|N|T| 18 9 9 0 0 2 1 9|9 2 |Z0
23|Teoria chwodow 2 IPOEI-1-TOB2-MR N[{T|N|N|T| 18 9 Q a 0 2 i 9 9 2| E
24 |Technologia informacyjna IPOEI-1-TINF-R N[T|N|N|T] 18 9 0 9 0 2 1 9 9 2 |Z0
25| Przetworniki elektro-mechaniczne IPOEI-1PELM-MR N[T|IN|N[T]| 27 9 0 18 0 3 2 9 18 31|20
26|Systemy mechatroniczne IPOEI-1 SMA-MR N[T|N|N[T]| 18 9 0 9 0 2 1 9 9 2|E
27 |Podstawy konstrukcji maszyn IPCEI-1 PKM-MR N|JT[N|N|T] 36 18 9 0 9 4 2 18| 9 9]14|E
28 |Podstawy elektroniki IPOEI-1 PELN-MR N[{TIN[N|T]| 36 18 0 18 0 4 2 18 18 4| E
29 |Podstawy modelowania systemoéw mechatronicznych IPOEI-1 PMSM-MR NJTIN[N|T] 9 9 0 0 0 1 9 1|20
30|Podstawy mechatroniki IPOEI-1 PM-MR NIT|N|N[T] 36 18 0 18 0 4 2 18 18 4| E
31 |Metrologia i systemy pomiarowe 1 IPOEI-1 MiSP1-MR NITIN|N|T] 27 18 0 9 0 3 1 18 9 Z0
32|Metrologia i systemy pomiarowe 2 IPOEI-1 MiSP2-MR N|T|N|[N|T| 18 9 0 9 0 2 1 9 9 2| E
33 |Techniki wytwarzania 1 IPOEI-1 TW1-MR N|T[N|N|T]| 36 27 0 9 0 5 1127 9 5| E
34 | Techniki wytwarzania 2 IPOEI-1 TW2-MR N[T|N[N|JT|] 18 0 0 9 9 2 2 9|19|2]|E
35" FastsopesiiorseAmtec o v rshetpoes " POEL1 ZEwMR 0 I I I B I ol I I O A
= S?:ﬁ;;:;:?g:;:\: informatyczne w mechatronice ngggl-??;vtdi\ir{m T{N|HIN|T] =2 8 0 14 0 2 2 ° s o |20
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# Pﬁ:iigr;i?;;yrg;otéw IPI(IJDI(EZ)IE‘II-??A%gIRI‘:ﬂ; TIN[N[N|T] 18 ® 0 9 0 2 1 9 9 2 |ZO
= Telfc:::?stsatjvr::rtinr?w;nia w mechatronice lPH(Z[E:)[E‘IIA:SPgnv?N: MR T B NINIT) e 2 9 ¢ 0 2 . v 9 B|=
i Cy;;g::vz:;:r:fszg::{gvggffgfv;ch w mechatronice 1P$2E1I-$T;Ssgn»5h;'uMR L e R ° 0 9 0 2 1 2 3 | E
i Pr;?l:?:}:gm?g;:r:]:f;:};z:!ﬁfrrlio::,fprogramowanie IP?’?I;TLLT(\TNT-IMR T[] B &) A5 18 ° 1 . > 5 B9 |8 ] E
45|Sztuczna inteligencja IPOEI-1 SzI-MR NIN|N|N|T| 27 9 0 18 0 3 2 9 18 3| E
46|Podstawy projektowania ukladéw mechatronicznych IPOEI-1 MUP-MR NIN[N|N[T] 18 0 o] 0 18 2 2 18| 2 |Z0
47 |Dynamika maszyn IPOEI-1 DM-MR NIN|N|IN|T| 18 9 9 0 2 1 919 2 |Z0
48|PWK1 *) IPOEI-1 PWK1-MR TIN|N|N|[T]| 18 9 9 0 2 1 ] 9 2 |zo
49|PWK2 *) IPOEI-1 PWK2-MR TIN[N|N|T| 18 9 9 0 2 1 9 9 2 |ZO
£
61|Seminarium dyplomowe 1 IPOEI-1-SD1-MR NININ|N|N] 9 0 9 0 0 1 9 1]Z0
62|Seminarium dyplomowe 2 IPOEI-1-SD2-MR NIN|N|N[N] 18 0 18 0 0 2 18 2 |ZO
63 |Przedmiot agdlnouczelniany do wyboru PWSZ-1-OU T 9 9 0 0 1] 1 9 1120
64 |Praca dyplomowa IPOEI-1-PD-MR T| 240 0 0 0 240 8 8 240| 8 | Z
65 |Praktyki IPOEI-1-PRAK-MR T] 960 0 0 960 0 35 | 35 160 7 |20 240 7 1720 160 7 |20 240 7 120 160 7 |20
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SCIEZKA DYPLOMOWANIA: Nowoczesne konslrukcje | technologie w mechatronics

1|CAD w mechatronice IPOEI-1-CWM-MR-NKTwM TIN[N|N|T]| 18 9 0 9 0 2 1 9 9 2 |Z0
2|Robotyzacja IPOEI-1-ROB-MR-NKTwM TIN[N[N|]T| 18 9 0 9 0 2 1 9 9 211 E
3|Szybkie prototypowanie ukladéw mechatronichnych IPOEI-1-SPUM-MR-NKTwM TIN|N[N|T| 27 9 0 18 0 3 2 9 18 3 |z0
4|Badania do$wiadczalne urzadzeri mechatronicznych IPOEI-1-BDUM-MR-NKTwM TIN[N|N[T 9 0 0 0 1 0 9 1120
5|Wibroakustyka ukladéw mechatronicznych IPOEI-1-WUM-MR-NKTwM TINININ[T] 9 9 0 0 0 1 4] 9 1120
6|Systemy CAM z elementami programowania CNG IPOEI-1-SCPR-MR-NKTwM TININ|N|T| 27 9 0 18 0 3 2 9 18 3 |zO
7| Systemy wizyjne, rozpoznawanie obrazow IPOEI-1-SWRO-MR-NKTwM TIN|N[N[T] 27 9 0 18 0 3 2 9 18 3|20
8|Projekt przejéciowy IPOEI-1-PP-MR-NKTwM TIN[N|N|T] 18 0 0 0 18 2 2 18] 2 | Z0
9|Nowe technologie IPOEI-1-NT-MR-NKTwM TININ[N|T]| 36 18 0 9 9 4 2 18 9 914|E
10|Mikrokontrolery i sterowanie cyfrowe IPOEI-1-uKiSC-MR-NKTwM TIN[N|IN|T| 18 9 0 0 9 2 1 9 912 |zZ0
Zasilanie i zabezpieczanie urzadzen mechatronicznych / IPOEI-1-ZIZUM-MR-NKTwM /
b Modelowanie i wizualizacja procesow technologicznych IPOEI-1-MWPT-MR-NKTwM TIN[NIN[T] 27 E 9 L 0 8 £ ¥ 18 5
Diagnostyka urzadzen elekirycznych w mechatronice / IPOEI-1-DUEWM-MR-NKTwM /
= Urzadzenia elektryczne w mechatronice IPOEI-1-UEWM-MR-NKTwM il L I ° 0 s g 2 4 ¢ 8 il s
s . . IPOEI-1-SPLC-MR-NKTwM /
3 3
13| Sterowniki PLC/ Zastosowanie sterownikdw PLC IPOEI-1-ZSPLC-MR-NKTwWM N[N 27 9 [¥] 18 0 3 2 9 18 20
14 |Przedmiot zawodowy w jezyku angielskim 1 **) IPOEI-1-PzJA1-MR-NKTwM TIN|TIN|T| 18 0 18 0 0 2 2 18 2 |ZO
15 |Przedmiot zawodowy w jezyku angielskim 2 **) IPOEI-1-PzJA2-MR-NKTwM TIN[T|N|T] 18 0 18 0 0 2 2 18 2 |ZO
16 0 0 0 0 0 0
17 Q 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 4] 0 0 0 0 0
23 0 0 4] 0 0 0
24 0 0 ] 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 Q 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 Q 0 0 0 0 0
29 0 Q 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
RAZEM PRZEDMIOTY $CIEZKI DYPLOMOWANIA 324 [ 117 | 36 | 135 | 36 | a6 [0 010010 o 0]0 s L L L 0 rlololoy, 2. 011763 9 laaf o 2L 189027 181 0| 1 |45 13117"5 9 143| +
. - 126| 72 [45[ 18 87 | 81 56 | 18 72| 72] 45 [ 18 99 [27] 81 9 90| 9 99] 9 63 |36 7236 451 36[45] 9
RAZEM PRZEDMIOTY WSPOLNE | SCIEZKI DYPLOMOWANIA 1475| 582 | 333 | 443 | 117 | 210 | 123 251 30| 4 543 30| 3 507 30 518 30 207 30| 3 507 30| 3 TS 0] 1
“ PWK1, PWK?2 - przedmiot wybieralny kierunkowy ustalany corocznie przez Senat Uczelni
SPEENIENIE WARUNKOW: PUNKTY ECTS
PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE MIN 5 ECTS TAK NAUKI PODSTAWOWE KIERUNKU 72
MINIMUM 30% PKT ECTS DO WYBORU TAK MODULY DOSKONALACE KOMPETENCJE JEZYKOWE 9 ** Przedmiot zawodowy w jezyku angielskim ustalany corocznie przez Senat Uczelni
MINIMUM 50% PUNKTOW ECTS ZAJEC PRAKTYCZNYCH TAK MODULY HUMANISTYCZNE / SPOLECZNE 5
MINIMUM 8PKT ECTS KOMPETENCJE JEZYKOWE TAK ZAJECIA O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM 123
960 GODZIN PRAKTYKI, 35PKT ECTS TAK ZAJEC W BEZPOSREDNIM KONTAKCIE Z PROWADZACYM 160
PRZYGOTOWANIE DO DYPLOMOWANIA 240 GODZIN, 8 ECTS TAK




SCIEZKA DYPLOMOWANIA:  Zastosowanie mechatroniki w Inzynierii Elektrycznej

1 |Komunikacja w sieciach teleinformatycznych IPOEI-1-CWM-MR-MwIE TIN|N[N|T| 45 | 18 0 27 0 5 |3 18 27 E
2 |Podstawy optoelektroniki IPOEI-1-POP-MR-MwWIE TIN|N|N|T]| 18 9 0 9 0 | 9 9 2 |Z0
3 |Metody polowe w projektowaniu mikronapedow IPOEI-1-MPwPM-MR-MwIE TIN|N|N|T| 18 9 0 9 0 2 1 9 9 2|E
4 |Transmisja w systemach mechatronicznych IPOEI-1-TwSM-MR-MwIE TIN|N|N|T| 18 9 0 9 0 2 1 9 9 Z0
5 |Przemystowe systemy wizyjne IPOEI-1-PSW-MR-MwIE TIN|[N|[N|T|] 18 9 0 9 0 2 1 g 9 5
6 |Sterowanie i programowanie robotow IPOEI-1-SiPR-MR-MwIE TIN|N|N|N| 9 9 o 0 0 9 ¢ 1|z0
7 |ikeaprocsscrawe idady stonougp)s: IPOEI-1-MUSWSM-MR-MwIE TIN[N[N|IN] 9 | 9| 0o | 0| 0] 1 9 1120
w systemach mechatronicznych
8 |Projekt przejSciowy IPOEI-1-PP-MR-MwIE TIN[N|N|T| 27 0 0 0 27| 3|3 27| 3 |z0
9 |Komputerowe wspomaganie w mechatronice IPOEI-1-KwM-MR-MwIE TIN[N[N|T| 18 9 0 0 9 2 1 9 9]2]20
10|Maszyny i naped elektryczny IPOEI-1-MiNE-MR-MwIE TIN[N|N|T|] 18 | 9 0 9 0 2 |1 9 9 2 [£0
11 [Automatyka napegdu elektrycznego IPOEI-1-ANE-MR-MwIE TIN[N|N[T] 27 9 9 9 0 3 2 S 3120
Zasilanie i zabezpieczanie urzgdzen mechatronicznych / IPOEI-1-ZIZUM-MR-MwIE / 9 18 3 |zo
9 0 18 0 3 2
= Modelowanie i wizualizacja procesow technologicznych IPOEI-1-MWPT-MR-MwIE Flu B [nfF] 2
13 Diagnostyka urzadzen elektrycznych w mechatronice / IPOEI-1-DUEWM-MR-MwIE / tinlnlnl Tl 18 9 0 0 2 1 9 9 2 |zo
Urzgdzenia elektryczne w mechatronice IPOEI-1-UEwM-MR-MwIE
14 |Przedmiot zawodowy w jezyku angielskim 1 %) IPOEI-1-PzJA1-MR-MwIE TIn[T|N[T] 18] 0 [ 18] 0 o | 212 18 2|20
15 |Przedmiot zawodowy w jezyku angielskim 2 **) IPOEI-1-PzJA2-MR-MwIE TIN|T[N|T]| 18 0 18 0 0 2 2 18 2 |20
16 Mikrokontrolery i sterowanie cyfrowe w instalacjach IPOEI-1-UKiSC-MR-MwlE Tinlnlnl Tl 18 9 0 0 g 2 1 9 9| 2]z0
elektrycznych
17 0 0 Q0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 Q0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 Q ] 0
21 0 o] 0 0 Q Q
22 0 0 Q 0 0 0
23 0 0 0 Q 4] 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 Q 0 0
26 0 0 0 0 [0} 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 o] 0
Sk s g 0 2 - - 27 | 18| 18 | 27 45| 27 ] 27 | 18
7 0 0 0 4] 010 0 0 0 Q 54| 0 |63] 0
RAZEM PRZEDMIOTY SCIEZKI DYPLOMOWANIA 324 | 126 | 45 | 108 | 45 | 36 [22 [ 2L L0100 010 5 4 0 0 0 o 17 I ! 30 ] 117 =
S0IE 87 | 81| 56 | 18 72|72 45[ 18 99 [27] 81 ] 9 99| 999 0 63 | 36| 6345 45 45| 27 | 18
RAZEM PRZEDMIOTY WSPOLNE | $CIEZKI DYPLOMOWANIA 1475] 591 | 342 | 416 | 126 | 210 [ 122128 726[ = [18f 4] 4 |22 24| - L1815 I 2{|)7 1181 5 | 2|1 = L9 {30 L 0| 4 L | 3 T 30| 1
* PWK1, PWK2 - przedmiot wybieralny kierunkowy ustalany corocznie przez Senat Uczelni
SPEENIENIE WARUNKOW: PUNKTY ECTS
PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE MIN 5 ECTS TAK NAUKI PODSTAWOWE KIERUNKU 72 ) o ) ;
MINIMUM 30% PKT ECTS DO WYBORU TAK MODULY DOSKONALACE KOMPETENCJE JEZYKOWE 9 ** Przedmiot zawodowy w jezyku angielskim ustalany corocznie przez Senat Uczelni
MINIMUM 50% PUNKTOW ECTS ZAJEC PRAKTYCZNYCH TAK MODUEY HUMANISTYCZNE / SPOLECZNE 5
MINIMUM BPKT ECTS KOMPETENCJE JEZYKOWE TAK ZAJECIA O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM 122
960 GODZIN PRAKTYKI, 35PKT ECTS TAK ZAJEC W BEZPOSREDNIM KONTAKCIE Z PROWADZACYM 160
PRZYGOTOWANIE DO DYPLOMOWANIA 240 GODZIN, 8 ECTS TAK
PRZEWODNICZACY
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